
 

 

 

 

このたび、サーモフィッシャー・サイエンティフィック株式会社のご協力のもと、異物測定で

よく利用される FT-IR(赤外分光)分析装置についての基礎セミナーを開催します。 

日々の業務で使用されている方や、外部機関に測定を依頼されている方などを対象に、FT-IR

分析についての基礎的な講義や、サンプリングから分析までの実演を予定しています。ぜひご参

加ください。 

 

１．日時 令和元年１１月１２日（火） 

２．場所 佐賀県工業技術センター 研修室（生産技術棟） 

３．内容 

13 時 30 分 開会 

13 時 35 分 ＦＴ－ＩＲの基礎講座 

サーモフィッシャー・サイエンティフィック株式会社 

ケミカルアナリシス事業本部 アプリケーション部マネージャー 小松 守 氏 

・ FT-IR 分析法の基礎について 

・ 各測定手法の特徴や異物測定の実例などの紹介 

・ ATR 測定について（ダイヤモンド、Geの使い分けなど） 

・ その他、材料開発など新しいアプリケーションのご紹介やマイクロプラスチック

の話題など 

15 時 00 分 ワークショップ（１）※希望者のみ 

・ マクロ FT-IR NICOLET iS50 を用いた分析、異物サンプリングの実演 

15 時 40 分 ワークショップ（２）※希望者のみ 

・ 顕微 FT-IR NICOLET iN10MX を用いた異物分析の実演 

16 時 20 分 閉会 

※閉会後に希望者には施設見学会を行います。 

４．参加費 無料 

５．定員 20 名程度（先着順） 

６．お申込み方法 

「申込書」に必要事項をご記入の上、Eメールまたは FAX でお申し込みください。 

E メールの場合は、件名に「FT-IR 分析セミナーの申し込み」とご記入ください。 

７．申込期限 11月 8日（金）12時 

８．お問合せ、お申込み先 

佐賀県工業技術センター 材料環境部 矢野 

E-mail：zairyo@saga-itc.jp（申込専用アドレス） 

TEL：0952-30-8163 FAX： 0952-33-3214 

令和元年度 佐賀県工業技術センター 技術ワークショップ事業「ものづくり基盤技術研究会」 

「FT-IR 分析セミナー ～基礎から実践まで～」のご案内 


